








































































专利名称(译) 薄膜沉积设备和制造有机发光显示设备的方法

公开(公告)号 CN102005541B 公开(公告)日 2013-08-14

申请号 CN201010266406.6 申请日 2010-08-27

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星移动显示器株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

[标]发明人 赵昌睦
金钟宪
崔镕燮
金相洙
姜熙哲
崔永默

发明人 赵昌睦
金钟宪
崔镕燮
金相洙
姜熙哲
崔永默

IPC分类号 H01L51/56 H01L27/32 H01L21/82

CPC分类号 C23C14/243 H01L33/005 H01L21/67236 H01L51/001 C23C14/042 C23C14/568 H01L51/56 C23C14
/12 H01L51/0011 H01L21/6831 C23C14/246 H01L21/67173 H01L21/67225 H01L27/3211

代理人(译) 韩明星
李娜娜

优先权 1020100011480 2010-02-08 KR
1020090079765 2009-08-27 KR

其他公开文献 CN102005541A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开了一种用来大规模地制造大基底并能够具有高清晰度图案化
的薄膜沉积设备和一种使用该薄膜沉积设备制造有机发光显示设备的方
法，所述薄膜沉积设备包括：装载单元，将基底固定到静电吸盘上；沉
积单元，包括保持在真空状态的室和设置在室中的薄膜沉积组件，用来
将薄膜沉积在固定于静电吸盘上的基底上，薄膜沉积组件与基底分开预
定的距离；卸载单元，将完成了沉积工艺的基底与静电吸盘分离；第一
循环单元，将固定有基底的静电吸盘顺序地移动到装载单元、沉积单元
和卸载单元；第二循环单元，将与基底分离的静电吸盘从卸载单元返回
到装载单元，其中，第一循环单元在穿过沉积单元时穿过室。
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